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Реферат:
1. Дисертацію присвячено розробці технологічних режимів напилення чистих та легованих тонких плівок
ТіО2 з заданими та відтворюваними електричними і оптичними властивостями, а також визначенню
домінуючих механізмів струмопереносу, бар'єрних параметрів та фотоелектричних властивостей
поверхнево-бар'єрних гетероструктур виготовлених на основі досліджуваних тонких плівок ТіО2. На основі
тонких плівок діоксиду титану виготовлено ряд нових та недосліджених раніше напівпровідникових
гетеропереходів: TiO2/GaSe, TiO2/GaP, TiO2/CdTe. Комплексний аналіз електричних і фотоелектричних
властивостей виготовлених гетеропереходів свідчить про перспективність їх використання для
виготовлення напівпровідникових приладів електроніки, оптоелектроніки і фотовольтаїки.

2. The dissertation is devoted to the development of technological regimes of pure and doped TiO2 thin films
deposition with given and reproducible electrical and optical properties as well as the determination of dominating



current transport mechanisms, barrier parameters and photoelectric properties of surface-barrier heterojunctions
prepared on the basis of the TiO2 thin films under investigation. The complex analysis of electrical and
photoelectrical properties of the heterojunctions mentioned above provides evidence of their possible application
in semiconductor devices for electronics and photovoltaics.
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